


メータ（�＝�（log（�）＋A）, �：温度（K）,��：時間（h）, A：
定数（ここでは20を使用））が13,500程度，14,500程度，



　焼戻しパラメータが大きくなるに従って，降伏強度お



い場合はOrowan機構によって強化量が決定される。高
木らはセメンタイトが転位にせん断される臨界半径を約
18nmとしている9）。ここで対象としているセメンタイ


